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摘要(译)

为了提供厚度减小的片状有机EL显示装置，有机EL显示装置包括用作减
少或防止水分，氧气等渗透到内部的保护层的基板和用于支撑层的支撑
层。薄膜形成，通过成膜设置在下层上的层压板，其包括承载电路的薄
膜电路层和承载有机EL发光元件的有机EL发光层，以及连接上述的粘合
层。描述了层压板和上述基板。上述有机EL发光元件将发射的光朝向上
述下层侧辐射。以这种方式，可以提供薄型有机EL显示装置。
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